Solution for researching

Caixa De Luvas A Vacuo De Estacao Unica Para Laboratério

Com Anteamara Retangular Automatizada

Numero do item: ST15

introducao

Esta caixa de luvas a vacuo de estacado Unica
para laboratério oferece purificacdo de
atmosfera inerte ultrapura com umidade e
oxigénio abaixo de 1 PPM, apresentando uma
anteamara retangular automatizada de
economia de gas e vedacao robusta de janela
flangeada para pesquisa avancada em quimica
de baterias e materiais.

Saiba mais

Montagem de Baterias
de Estado Sélido

P&D de Perovskita e
Fotovoltaica

Sintese Organometalica
e de Catalise

OLED e Embalagem de
Semicondutores

Metalurgia do P6 e
Nanomateriais

Processamento Nuclear e
Radioguimico

Preparacéo, empilhamento e encapsulamento de eletrélitos sélidos
sensiveis a umidade, folhas de metal de litio e catodos a base de enxofre.

Revestimento por rotagéo (spin-coating), cura e deposicao térmica de
filmes de perovskita de haleto orgénico-inorganico sensiveis a umidade
ambiente e ao ar.

Manuseio de catalisadores sensiveis ao ar, reagentes de Grignard
piroféricos e compostos alquil-metalicos sob nitrogénio ou argénio inerte.

Deposigao, encapsulamento e vedagdo hermética de diodos organicos
emissores de luz, sensores e dispositivos microeletrénicos.

Manuseio, pesagem e mistura de p6s metalicos reativos ultrafinos, ligas
de titanio e precursores ceramicos de alta pureza.

Isolamento controlado, micropesagem e manipulagéo de tragadores
radioativos ou isétopos ndo volateis sensiveis em meios inertes.

Mantém uma atmosfera abaixo de 1 PPM para evitar a rapida hidrélise e
oxidagao de interfaces de eletrdlitos sensiveis.

Elimina vetores de degradagdo ambiental, garantindo uniformidade
superior do filme e eficiéncia reprodutivel do dispositivo.

Fornece conteng&o hermética segura com intertravamentos
automatizados para evitar exposi¢do acidental e oxidagado perigosa.

A baixa taxa de vazamento de gas e a transigdo de vacuo impecavel
preservam a integridade do filme fino e estendem a vida Util operacional
do dispositivo.

A geometria da camara retangular facilita a transferéncia facil de
recipientes volumosos e ferramentas de processamento sem
contaminagao atmosférica.

O intertravamento confidvel de porta dupla e a vedagao de flange de
alta resisténcia evitam a quebra da contengdo e protegem a seguranga
do operador.

Parametro de Especificacao Valor / Descricao

Identificador do Modelo Base
Configuragdo da Estagdo de Trabalho
Pureza da Atmosfera (Umidade)

Pureza da Atmosfera (Oxigénio)

Construgao da Janela

Taxa de Vazamento

Mecanismo da Antedmara

Eficiéncia de Gas Operacional

ST15
Estacdo Unica, Operagdo de Lado Unico
H20 < 1 PPM

02 <1PPM

Janela de Visualizagado Flangeada Integral com Vedagao de Compressao O-Ring

Taxa de vazamento ultrabaixa projetada através de arquitetura de flange unificada

Acionamento de Porta Totalmente Automatizado com Intertravamento de Seguranga Programatico

Redugdo de 30% no consumo de gas de purga através de segdo transversal retangular otimizada
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Variante do Secao Nominal Largura Interna L | Altura Interna A | Profundidade Interna P | Altura Efetiva h
Modelo (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Configuracao de Bandeja e Trilho

Equipado com bandeja deslizante, design

ST15-120 120 x 150 120 150 300 150 R
sem trilho

ST15-260 260 x 300 254 304 500 264 Bandeja' d~esllzante integrada e trilho guia
de precisao

ST15-360 360 x 360 360 360 510 320 Bandeja. ({esllzante integrada e trilho guia
de precisao

ST15-450 450 x 450 450 450 610 410 Bandeja deslizante integrada e trilho guia

de alta resisténcia

Variante do Dimensoées Largura Altura Interna | Profundidade

.. Nota de Processamento Térmico
Modelo Nominais (mm) Interna L (mm) | A (mm) Interna P (mm)

As dimensdes internas utilizaveis reais dependem da configuragdo do

T15-H 1
EUREHEY SECLESe0RC 00 S0 3e0 210 elemento de aquecimento e do formato do isolamento interno
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